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Эксперименты с Х-пинчами в диэлектрических рамочках были предложены для создания простой конфигурации нагрузки для перезарядки Х-пинчей в вакууме. Эксперименты были проведены на двух сильноточных генераторах с различными параметрами тока нагрузки, чтобы исследовать условия применения такого перезарядного устройства с разными токовыми параметрами. В экспериментах использовались генераторы ХР (500 кА, 45 нс время нарастания) из Корнельского университета (США) и БИН (270 кА, 100 нс время нарастания) из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.
Эксперименты показали, что чем длиннее время нарастания импульса тока, тем раньше происходит пробой по поверхности диэлектрика рамочки. Если пробой диэлектрика происходит после времени, необходимого для образования горячей точки, то такой Х-пинч можно использовать в качестве точечного источника мягкого рентгеновского излучения для проекционной рентгенографии. В случае пробоя рамки до образования горячей точки (при длинных импульсах тока), то Х-пинч излучает интенсивную вспышку сверхмягкого рентгеновского излучения с длительностью вспышки ~ 4-5 нс и размером источника ~ 1 мм и может быть использован как источник сверхмягкого рентгеновского излучения. Использование Х-пинчей в диэлектрических рамках позволило также значительно понизить интенсивность жесткого рентгеновского излучения от электронного пучка, поскольку после образования горячей точки происходит пробой рамки и основной ток протекает по рамке.
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